Вопросы к экзамену по курсу «Пучково-плазменные технологии обработки материалов»
1. Основные характеристики пучков частиц: флюэнс, поток, плотность энергии, мощность флюэнса и плотность потока. Концепция дозы и определения основных дозиметрических величин: поглощенная доза, экспозиционная доза. Единицы измерения основных дозиметрических величин.

2. Классификация процессов взаимодействия электронов с веществом. Временные стадии радиационных процессов.

3. Пробег электронов. Распределение поглощенной дозы электронного пучка по глубине образца. Пространственная структура треков электронов.

4. Виды взаимодействия ионов с твердым телом. Радиационные центры окраски.

5. Распределение поглощенной дозы ионного пучка в веществе. Кривая Брэгга.
6. Физические принципы генерации мощных электронных и ионных пучков. Структурная схема генератора сильноточных электронных пучков.

7. Диагностическое оборудование генераторов мощных электронных и ионных пучков. Пояс Роговского. Емкостной и дифференциальный делитель напряжения.
8. Тепловизионная диагностика сильноточных электронных пучков. Область применения, возможности и погрешности метода.

9. Тепловизионная диагностика мощных ионных пучков. Возможности и погрешности методики.

10. Методы определения состава мощного ионного пучка. Времяпролетная диагностика.

11. Диагностика параметров мощных ионных пучков. Коллимированный цилиндр Фарадея.

12. Области применения сильноточных электронных пучков. 

13. Области применения мощных ионных пучков. 
